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摘要(译)

一种制造发光显示装置的方法，该方法包括：在多个像素的每个像素的
基板上形成第一电极;在第一电极上形成像素限定膜，使得像素限定膜包
括暴露第一电极的开口;在第一电极上形成有机层，其中形成有机层包括
在像素限定膜的开口中提供有机溶液，并通过在使用气流提供的状态下
进行排气处理来干燥有机溶液。干燥气体使得气流顺序地由面向有机溶
液的位置，有机溶液被排出的位置和面向有机溶液的位置组成。
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